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305500

Universal-Spektrophotometer

In wachsendem MaB werden in dor chemischen Industrie und in dGer For-
schung zu qualitativen und quantitativen Analysen auf optischer Grandiage
Spektralphotometer benétigl. Die Spekiralpholometrie gewiihrt ehenfalls hei
Untersuchungen zur Kldrung von Konslitutions. und Bimdungstragen, be-
sonders organisch-chemischer Substanzen, sowie von Fragen der Dis-
soziation und Assoziation in Lésungen eine grolle Zeltersparnis,

()Unser Universal-Spektrophotometer Ist in erster Linie fir die Forschung
bestimmt, Ist aber in gleicher Weise In der Industrie anwendbar. Scin be-
sonderer Vortell liegt darin, daB die einzelnen Bauelemente bequem aus-
zutauschen sind und mit Erganzungsteilen Spektralbereiche vom Ullra.
violett bis welt In das Ultrarot gemessen werden kdnnen, Das MeBprinzip
ist das elner Einstrahimethode mit Messung In Kompensation, Das Gerat
liegt zundchst fur den kurzwelligen Spektralbereich fertig vor, es ist an.
wendbar von 2200 A bis 11000 A,
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60%-Quarzprisma anwenden: aunstiger jodoch ist oin Flintglasprisma, da
hler dessen Auflosungsvermogen groBer Ist, d. h, man kann boi gleicher
spektraler Spaltbreite mil groBeron Lichistrémen messen, (Wir liefern 2ur
Zelt nur Steinsalz. bzw, Flintglasprismon,)

Bel der Photoelektrischen MeBeinrichtung A ist dor Strahlungsempfanger
mit einem Einfaden-Elekirometer nach Wulf als Nullinstrument in einem
Gehduse (dem Photozellengehausa) zu viner Einiolf zusammengefaldt, Als
Strahlungsempfanger reichen narmalerweise zwnl Photazelien aus: Fur das
ultraviolette und das kurzwelliqe sichthare Gebhiel wird oine Zello mit Lo,
glerungskathode und Quurzfonster benutz!, fur das langwellige sichthare
und das kurzwellige ultrarote Gebieleine Cisiumas ydzello, Beide Zollen konnen
in Hochvakuumausfihrung oder mit Edelgastuliung peliefert werden, Darubyor
hinaus Ist es moglich, fir Sondoraufgaben Pholozellon anderer spoktrider
Eigenschaften zu benutzen. Die Zellen sind mit einem Widerstand von olwit
10" 2 gemeinsam auf einem leicht auswechselbaren Bockchen montiert,
Das Nullinstrument befindet sich unmittelbar unter der Photosolle, Dor
Fadenausschlag wird mit elnem Mikroskop von 170facher VergroBierung
beobachtet. Durch ein soct.sadriges Kabel ist das Photozollengehause nit
dem Kompensator verbunden.

Der Probenwechsler Ist lelcht Ioshar am Photazellengehause angebracht,
fur Sonderaufgahen kann er auch auf einem Reiter aufgestellt werden,
Drei Kivelten lassen sich wahlweise In cen Strahlengang bringen. [hre
Ldnge betrdgt 0,1 bis 3 cm. Ber.utzt werden die normalen C-Kuvelten dos
Pulfrich-Photometers; in der gleichen Form sind Kivetlen mit Quarzfensior
lieferbar, AuBerdem konnen Kleinkivelten angewendet werden, bei denen
fiir 1 em Schichtdicke eine Fliissigkeitsmenae von efwa 1 cm? benotigl wird.
Im Probenwechsler sind auch Halter fiir feste Proben vorgesehen,

Der Kompensator hat NetzanséhluB. Er liefert alle Spannungen zum Be.
trieb der Photozellen, der Elektrometerschneiden und des Beleuchtungs.
lampchens. Seine wesentliche Aufgabe ist jedoch, fir die im Strahlengang
befindliche Vergleichsprobe Dunkel- und Photostromkompensation durch-
2ufihren, damit dann durch die letztere hel eingeschalteter MeBprobe
direkt Extinklion oder Durchléssigkeit der Probe in Prozent des Leerwertes
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Fiir das Ultraviolett bis alwa 3800 A dient als Lichtquelle aine Wasserstoff.
nntladungstampa mit Gluhkathode, die mit einem besonderen Vorschalt.
frardt betrioban wird, Im sichtharen und nahen ultraroten Bereich wird mit
ainor Nitralampe gearbeitet, der ein magnetischer Spannungsgleichhaller
vorqoschaltet 1st. Dio Leuchten, die wahlwelse banutzt werden kdnnen,
sind mit Kondonsoroptik und Justieroinrichtung ausqeriistot,

Zur spektralen Lichtzerlegung dient unser Spiegelmonochromator, den wir
neuerdings auch mit gokriimmiom Austrit'sspalt liefern, so daB sein an-
erkannt gutes Auflésungsvermogen noch welter verhessorl werden konnto.
Die Prismen sind auswachselbar. Fiir das Ultraviole!t wird cin 60°.Quarz.
ocler ein -Steinsalzprisina, dessen Disparsion dia dos Quarrzes ubertrifit, ,)‘
benutz!, FUr das Sichtbare und das nahe Ullrarot kann man ebenfalls das /

! Nitralampe

2 Itsblende

3 Kondensor

4 Eintritisspall

5 Kollimatorsplegel
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Schema des Lichiwegs

6 Wadsworlh-Splegel -
7 Pismo

8 Abbildungsspiegel

9 Austrittsspolt

10 Eintritislinse d. Probenwechsliers

11 Kuvelten

12 Austritislinse des Proben:
wochslars

13 VauchluBklappe

14 Photozellie
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ahgelesen werdan kann, Diese Aufgabo wird von elnam hesondors ant.
wickelten Polantiometnr dar guton Linearitét von - 0,1%, des Skalenend.
werles geldst, Mit dor Anordnung konnen noch Photostrdmo bis 107 A
hequem omessan warden,

Es ist ebenfalls maglich, statt mit dor oben aufgefuhrten MeBelnrichtung A
mit der MeRelnrichtung B zu arbelten, bel der die Pholozelle In einem ein.
facharen Gehiluse untergebracht ist und als Nullinstrument das gotrennt
aufzusteliende Einfaden-Projekilonselekirometer dient, Das hat gerade bel
ldngoren MeBreihen den besonderen Vorleil, daB man den Ausschlag des
Elekirometerfadens auf einor Mallschelbe beobachten kann. Die Arbelts.
weise mit dem Kompensalor ist die glelche.

Fiir Messungen im ultraroten ‘Spektralbereich liegen bisher einzelne Bau.
elemente vor, Fir das kurzwellige Ultrarot (bis etwa 2,7 u) kann die Nitra-
lampe als Lichtquelle benutzt werden. Als Prismenmaterial sind lieferbar:
Lithiumfluorid (bis 6 1), Steinsalz (bis 16 1), Kaliumbromid bis (25 p) und
KRS 5 (bis 35 ). Als Strahlungsempfanger (hinter dem bis 3,56  benutzbaren
Probenwechsler) dient ein Vakuum-Thermoelement von etwa 2V W Empfind.
lichkelt In Warmeschutzpanzer. Bis etwa 4,5 1 kann das Schleifengalvano-
meler als StrommeBgerdt dienen (s, Druckschrift CZ 32.805.1).
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2usalzgaidite fir Mikroskop
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Photozallen | Photoelemante
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Optische Tarle aus synthetischan
Kristallen

Schwingquoize | Ultraschollger dre

Photographische Objektive
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Rapradykiinng Opnik
Prismenvorstine fur Slerag.
avfnahmen

Tonkinokelfer Anlagen 35 mm
und 16 mm
Stummlilmbofta, 16 mm

Epidiaskope | Klainbildwer (o \‘
Ronvqnndimkop 6
Ro:numuchnrmb,’ldkanm:m
Aufnahme. ynd Lesegorary

fur Dokumentation
Schiaibprojoktor
Feldstecher Thaatergltse,
Zwalfornrohre
Rofrokroren Aslrographen
Sp&ngulroloskopo . Schullerniohra
Aussichisfornrohre  Kuppeln
Spekirographar , Passagegerdr
Grofllplanetarium
Kleinplanetar um

Punktal., Uio-Pynkeal. vnd

Umbrolnﬂnllnngldsor
Katralgldsar Zwoindrkongldsm
Haltgléser Fernrohrbriltag
Lupenbrillen
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